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摘要(译)

用于分析上呼吸道的系统具有传感器装置，该传感器装置具有沿着通向
使用者（4）的嘴和/或鼻子的流动路径设置的至少两个传感器位置。在
两个位置处的传感器信号之间导出关系，并且这被解释为至少检测上呼
吸道阻塞的存在，并且优选地还检测这种障碍物的位置和/或程度。该系
统适于使用第一和第二位置处的声学传感器布置信号来区分吸气和呼
气。
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